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Durch den modularen Aufbau der EMV-festen Druckiransmitter
Serie 21 C bietet die Keller GmbH angepasste Lésungen fir die un-
terschiedlichsten Applikationen. Konformitat mit RoHS und umfas-
sender Schutz vor elektromagnetischen Einstrahlungen istin diesem
Umfeld elementar. Nur Edelstahlvom Typ AISI316Lin Beriihrung mit
denMessmedien—alsokeine innenliegenden Dichtungen—undnach
auBen die Schutzklasse IP67 machen sorgenfrei.

Anwender in typischen Branchen wie Kalte- und Klimatechnik,
Pneumatik, Hydraulik, Kompressoren, Luftungsanlagen, Pumpen-
technik, oder ganz allgemein im Maschinenbau wissen die herme-
tisch eingeschlossene Elektronik sofort zu schéatzen.

Aber erfahrene Anwender wissen auch um einen der Knackpunkte
der Drucksensorik: die Temperaturabhangigkeit. Auch hier bietet
die Serie 21 C von Keller Ungewdhnliches: Die mathematische
Modellierung der individuell in einem mehrstufigen Kalibrier-
verfahren ermittelte Sensor-Charakteristik - in Verbindung mit der
Chip-in-Oil-Technologie (CiO) ein Schliissel zur optimalen digitalen

Kompensation.

Der programmierbare Messverstérker wurde als Miniatur-ASIC realisiert, mit extrem kurzen Verbindungsleitungen unmittelbar neben der Mess-
zelle montiert, in der gleichen Olfiillung direkt in der hermetisch dichten Messkapsel aus Edelstahl. Das bietet nicht nur optimalen EMV-Schutz.
Temperatureinfliisse wirken auf Sensor und Elektronik gleich und kénnen integral kompensiert werden. Bei einer Versorgungsspannung von 5 V liefert
der ASIC ratiometrisch ein Ausgangsignal von 0,5...4,5 V. Der Chip verfiigt tiber Verpolungsschutz und eine Uberspannungsfestigkeit bis +24 V.
AuBerhalb der Olgefillten, hermetisch dichten Druckmesszelle befinden sich bei den Druckaufnehmern der Serie 21 C keinerlei elektronische

Bauteile. Probleme mit Kondensation sind deshalb unbekannt.

Die Chip-in-Oil Technologie (CiO) ist die konsequente Weiterflihrung der Integration und Miniaturisierung in der Drucksensorik. Durch die Integra-
tion der kompletten Messkette (Sensor & Elektronik) in einem Gehé&use wird die Stéranfalligkeit drastisch reduziert. Das Konzept fuhrt nicht nur zu
einer Verkleinerung der Gesamteinheit, sondern durch den hohen Automatisierungsgrad zu ausgezeichneter Prozess-Sicherheit in der Fertigung. Im
Gegensatz zur voll integrierten Ein-Chip-L&sung bleibt die volle Flexibilitat zur Realisierung verschiedener Messbereiche und letztlich zur Anpassung
an unterschiedlichste Kundenwiinsche. Am Ausgang steht ein hoch genaues, normiertes und verstérktes Sensorsignal zur universellen Weiter-
verarbeitung bereit. Messzellen in CiO-Technik sind von Keller auch als Einzelkomponente fiir Temperaturbereiche von -50 °C bis +150 °C lieferbar.

Die klare Trennung von Druckmesselement und programmierbarem Verstérker — obwohl in einem Gehause montiert - bietet hdchste Flexibilitat in der
Realisierung verschiedener Messbereiche und die Anpassung an die unterschiedlichsten Kundenwinsche. Diese Flexibilitat wird durch eine Unzahl

von Variationsmdglichkeiten bei den mechanischen und elektrischen Anschlussarten noch weiter optimiert.



